Karta Modulu Ksztalcenia

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Wydzial Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Kierunek studiow:

Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji

Poziom ksztalcenia:

Studia pierwszego stopnia

Profil ksztalcenia:

Praktyczny

Forma studiéw:

Stacjonarne, niestacjonarne

Nazwa modulu ksztalcenia:

Mechatronika w energetyce

Rodzaj modutu ksztalcenia:

Fakultatywny

Sposob realizacji modutu:

Zajegcia kontaktowe

Rok studiow Semestr ECTS Formy zaj¢c¢ i liczba Studia Studia
godzin w planie studiow | stacjonarne | niestacjonarne
3 5 2 Wyklad 15 12
Cwiczenia 10 10

Cele ksztalcenia:

Cell: Poznanie budowy elementow elektronicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych
Cel2: Opanowanie zasad dziatania aktoréw i sensorow
Cel3: Nabycie umiejetnosci oceny funkcjonowania dziatania urzadzen mechatronicznych

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji spotecznych:
Podstawy elektrotechniki i elektroniki.

Efekty uczenia si¢ w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji spolecznych:

Kod efektu | Zakres efektu Opis efektu modutowego
Prawidlowe postugiwanie si¢ nazewnictwem i wielko$ciami oraz oznaczeniami
EK1 Wiedza dotyczacymi elementow elektrycznych, optoelektronicznych oraz
elektromechanicznych
EK2 Umieje¢tnosci | Zna budowe i zasady dziala glownych urzadzen mechatronicznych
EK3 Kompetencje | Identyfikuje uktady mechatroniczne i kontroluje ich dziatanie

TreSci programowe

Format: wyklad

Liczba godzin

Kod Tematyka zaj¢c Studia _ Studia
stacjonarne niestacjonarne

wl | Materiaty potprzewodnikowe, struktura pasmowa ciata statego 1 1

w2 | Elementy elektroniczne: rezystory, diody, tranzystory i uktady scalone 1 1

w3 | Elektromechaniczne elementy mechatroniki 1 1

w4 | Sensoryka, stopnie integracji i wymagania stawiane sensorom 1

w5 | Wybrane zagadnienia optoelektroniki 1 !

Elementy optoelektroniki: fotorezystory, fotodiody, diody laserowe,

w6 fototranzystory, swiatlowody dielektryczne fotoniczne ! !

w7 | Sterowniki PLC, budowa sterownika, uktady wykorzystujace sterownik 1 1

w8 | Sensory chemiczne i elektrochemiczne 2 1

w9 | Urzadzania mechatroniczne 1 1

w10 | Zadania stawiane uktadom mechatronicznym 1 1

wll | Projektowanie mechatroniczne 1 1

Format: ¢wiczenia Liczba godzin

Kod Tematyka zajec stai]t'gglaine niestsz:élj((i)fame

¢éwl | Podejscie mechatroniczne. Systemy pomiarowe 3 3

¢éw2 | Sensory iich rola w mechatronice, powigzania z mikroprocesorami 3

¢w3 | Elementy i zespoty wykonawcze 3 >




| cw4 | Napedy mechatroniczne 1 P

Metody ksztalcenia(narzedzia dydaktyczne):
MK1: Wyktad
MK2: Cwiczenia

Zasady oceniania zajec:

Ogdlne zasady zaliczania zajec

Zaliczenie zaje¢¢ odbywa si¢ w formie pisemnej. Praca pisemna powinna by¢ udostgpniona studentowi na jego
zyczenie, a prowadzacy musi ja przechowywacé przez okres jednego roku lub do zaliczenia kierunkowego efektu
ksztalcenia.

Warunki otrzymania oceny pozytywnej:

Student powinien

— przynajmniej dostatecznie poznac i zrozumie¢ podstawowa wiedz¢ zawarta w literaturze podstawowe;j lub
innej formie dostgpnej w wyniku aktywnych form zajec,

— przynajmniej dostatecznie opanowac wszelkie umiej¢tnosci przewidziane programem przedmiotu,

— wykaza¢ przynajmniej dostateczng umiej¢tnos¢ obserwowania i analizowania otaczajacych zjawisk, zwlaszcza
tych, z ktérymi jako absolwent bedzie miat styczno$¢ w praktycznej dziatalnosci,

— sprosta¢ wymaganiom przewidzianym dla uzyskania zaliczenia z form towarzyszacych przed zaliczeniem
formy wiodacej oraz modutu.

Kryteria oceniania:

Prowadzacy ustala kryteria oceniania i przedstawia studentom na pierwszych zajg¢ciach. Zasady zaliczenia sa
zgodne z Regulaminem Studiow; w szczegdlnosci musi by¢ spetniony wymog dotyczacy stopnia opanowania
programu: 50-59% - ocena dostateczna, 60-69% - ocena dostateczna plus, 70-79% - ocena dobra, 80-89% - ocena
dobra plus, powyzej 90% - ocena bardzo dobra.

Kryteria oceny:

Na oceng 3,0: student zna podstawowe metody i narzg¢dzia, potrafi przy pomocy prowadzacego rozwiazaé proste
zadania.

Na oceng 3,5: zna podstawowe metody i narze¢dzia, potrafi samodzielnie rozwiaza¢ proste zadania.

Na oceng 4,0: zna metody i narz¢dzia omawiane na zajg¢ciach, potrafi je samodzielnie zastosowac. Z pomoca
prowadzacego potrafi rozwigza¢ zadania typowe.

Na oceng 4,5: zna metody i narz¢dzia omawiane na zaj¢ciach, potrafi je samodzielnie zastosowac. Samodzielnie
potrafi rozwigzac¢ zadania typowe.

Na oceng 5,0: zna metody i narz¢dzia omawiane na zaj¢ciach, potrafi je samodzielnie zastosowac. Samodzielnie
potrafi rozwigza¢ zadania typowe. Jest aktywny na zajgciach.

Metody oceniania studenta (sprawdzenia osiagniecia efektow uczenia):
Ocena formujgca:

OF1: Nieformalne rozmowy

OF2: Prezentacja ustna

Ocena podsumowujqca:
OP1: Pisemny sprawdzian wiedzy
OP2: Raport

Calkowity naklad pracy studenta:

Naktad pracy studenta Studia . Stuﬁdia
stacjonarne niestacjonarne

Laczna liczba godzin pracy studenta: 50

Liczba godzin kontaktowych (realizowana podczas zajg¢): 25 22
Lif:zba godzin po$wigconych na samoksztalcenie oraz przygotowanie do 10 38
zajec:

Liczba godzin poswigconych na przygotowanie do zaliczenia modutu: 5 15
Laczna liczba punktéw ECTS: 2

Liczba punktow ECTS przypadajaca na zajgcia kontaktowe (1): 1 1




| Procent programu modutu realizowany podczas zaj¢¢ z nauczycielem (2): | 50% nie dotyczy
(1) Nalezy podac¢ catkowitg liczbg punktow ECTS.
(2) Dotyczy tylko studiéw stacjonarnych; minimalna warto$¢ jest rowna udzialowi liczby godzin kontaktowych w lacznej
liczbie godzin pracy studenta.

Tabela odniesien dla modulu ksztalcenia:

Efekt Odniesienie do efektow Cele Treéci Metody Metody oceniania studenta
Ksztatcenia kierunkowych ksztalcenia programowe Ksztatcenia Y 5
EK1 K1ZIP_ W03 Cell;Cel2Cel3 V,Vl’2’3’4’5’6’7 MKI OF1;0F2;0P1;0P2
- ¢wl,2,3,4,5,6 MK?2
EK2 K1ZIP _U02 Cell;Cel2 V,Vl’2’3’4’5’6’7 MKI OF1;0F2;0P1;0P2
- ¢wl,2,3,4,5,6 MK2
EK3 K1ZIP K Cel3
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